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Beschreibung

Die Schulung Kl fir Produktionsprozesse“ vermittelt den
Teilnehmern fundiertes Wissen Uber den praxisorientier-
ten Einsatz kunstlicher Intelligenz in der Produktion. Aus-
gehend von einer Ubersicht iber aktuelle KI-Methoden
und deren Einsatzgebiete werden zwei Use Cases vertieft
behandelt: Machine Vision als End-to-End-Projekt sowie
Retrieval-Augmented Generation (RAG) fur Expertenwis-
sen—jeweils mittheoretischen Grundlagen, konkreten Re-
alisierungskonzepten und praktischen Ubungen.
Erfahrungen mit KI-Modellen oder den angegebenen Soft-
waretools sind nicht erforderlich.

Diese Schulung ist Teil einer Reihe aus insgesamt 5 Schu-
lungen, die die Mdglichkeiten der KI-Unterstlitzung bei Au-
tomatisierung, Design, Simulation, Produktion und Rege-
lung aufzeigen und durch praktische Ubungen vertiefen.

Zielgruppe sind Mitarbeitende von Firmen der Branchen
Elektrotechnik, Elektromotorenbau oder Herstellungsun-
ternehmen elektrischer Antriebssysteme fur Verkehrsan-
wendungen; aus den Abteilungen F&E, Produktentwick-
lung, Produktmanagement, Produktion, Business Develo-
pment, Fihrungskréafte aus technischen oder Vertriebsab-
teilungen.

Die Schulungen sind ausgerichtet fur Personen mit akade-
mischer Ausbildung (Bachelor/Master), teilweise auch flr
Personen mit Technikerabschluss (Master Professional)
geeignet.

Info

9.-10. Dez. 2026
(Wiederholung am 6.-7. Juli 2027)

Veranstaltungsort:

Friedrich-Alexander-Univ. Erlangen-Nurnberg (FAPS)
Further StraBe 246b

90429 Nurnberg

https://www.faps.fau.de/

Kontakt: Cluster Leistungselektronikim ECPE E.V.
Angela von der Griin .
Tel.: +49911 810288-17
angela.vondergruen@ecpe.org

Anmeldung unter www.clusterle.de

Fir Mitarbeitende von Unternehmen aus Bayern (Woh-
nort oder Arbeitgeber aus Bayern) ist die Teilnahme
kostenfrei. Andere Personen kénnen leider nicht teil-
nehmen. Die Plitze sind limitiert.

Getranke wahrend der Veranstaltung sowie das Mittages-
sen und Verpflegung in den Pausen sind kostenfrei enthal-
ten. Ein gemeinsames Abendessen wird organisiert und
auf Selbstzahlerbasis durchgeflhrt.

Mit Erhalt der Anmeldebestatigung sind Sie verbindlich fur
die Veranstaltung registriert. Der Rucktritt ist bis 4 Wo-
chen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei moglich. Er-
folgt der Ruicktritt spater oder bei Nichterscheinen be-
rechnen wir eine Gebiihr von 275 €. Es kann jedoch eine
Vertretung benannt werden.

Dieses Projekt wird im Rahmen des Europaischen Sozialfonds Plus (ESF+) durch die
Européaische Union gefordert.
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Schulung ,,KI fir Produktionsprozesse
von Komponenten elektrischer Antriebssysteme*

Programm

Mittwoch, 9. Dezember 2026

9:00 BegriBung

Bernd Bitterlich, Cluster Leistungselektronik im ECPE
e.V.

Sven Meier, FAPS Erlangen-Nurnberg

Tim Raffin, tensoryze GmbH

8:45

EinfGhrung Kl in der Produktion:

Ubersicht, Einsatzgebiete, State-of-the-art-Methoden
(ML, DL, NLP, Computer Vision)

Machine Vision: Problemdefinition, Datenerfassung
und -aufbereitung, klassische Bildverarbeitung vs.
Deep Learning. Teilweise in Gruppenarbeit.

12:15-13:15 Mittagspause

Praxisubung:

Machine Vision: Modellentwicklung — CNNs, Objekt-
detektion, Transfer Learning (Hands-on / Jupyter
Notebooks).

Modellvalidierung, Deployment-Strategien, Diskus-
sion Realisierungshindernisse.

17:00 EndeTag1
Zwischen-Pausen nach Bedarf

18:30 Abendessen (Selbstzahler)

Referenten:
Sven Meier, FAPS Erlangen-Nurnberg

Tim Raffin, tensoryze GmbH

Programm

Donnerstag, 10. Dezember 2026

8:30 Beginn 2. Schulungstag:

RAG Grundlagen:

Large Language Models, Embeddings, Retrieval-Aug-
mented Generation, Architekturtiberblick.

Praxisubung:

RAG: Praktische Implementierung — Dokumentenver-
arbeitung, Vektordatenbank, Prompt Engineering
(Hands-on / Jupyter Notebooks).

12:00 - 13:00 Mittagspause

RAG:
Anwendung auf Expertenwissen Leistungselektronik;
Evaluation und Optimierung.

Ausblick: Zukunftstrends, Skalierung, Transfer in die
eigene Organisation

Zusammenfassung und Diskussion

16:30 Schulungsende

Zwischen-Pausen nach Bedarf

Zur Vorbereitung und Teilnahme brauchen die Teilnehmenden
einen eigenen Laptop und die Bereitschaft bzw. die Genehmigung, sich bei Google Colab anzumelden. Dessen Nutzung

ist kostenfrei; es ist keine Installation erforderlich.


https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcolab.research.google.com%2F&data=05%7C02%7CBernd.Bitterlich%40ecpe.org%7Cc1f9a19ed318448bc2b408deaf3115bd%7C125a60b1edba4baf8c0f4ce5cf50a03c%7C1%7C0%7C639140822564144354%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=lufUYgpS6qwWUB35T7vdUS7Sb7cLnW4VczB3RuRz2TE%3D&reserved=0

